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摘要(译)

本发明提供一种更薄的片状有机EL显示装置。有机EL显示装置包括：基
板(51)，兼作阻止水分或氧等向内部透过的保护层与成膜的支撑层；层叠
体，具有成膜于底层(13)之上且担负电路责任的薄膜电路层(20)、和担负
有机EL发光体责任的有机EL发光层(30)；及粘接层(41)，粘接上述层叠
体与上述基板，上述有机EL发光体向上述底层(13)侧发射发光光。由
此，可以得到薄的有机EL显示装置。
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